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前  言
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Ⅲ

GB/T38614—2020



基于柔性铰链机构和压电陶瓷驱动器的
纳米定位与扫描平台测量方法

1 范围

本标准规定了基于柔性铰链机构和压电陶瓷驱动器的纳米定位与扫描平台(以下简称为平台)的测

量条件、测量系统和测量方法。
本标准适用于平台的研究、设计、生产、检测及使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11336─2004 直线度误差检测

GB/T38616—2020 纳米定位与扫描平台术语

3 术语和定义

GB/T38616—2020界定的术语和定义适用于本文件。

4 测量条件

平台的测量应满足如下条件:

a) 测量场地应无影响测量精度的灰尘、振动、气流扰动和较强磁场;

b) 测量时的环境温度为(20±1)℃,其变化应不大于0.5℃/h;

c) 测量时的环境相对湿度为(50±5)%;

d) 测量前应确认平台无影响测量正确性实施和测量结果的外观缺陷;

e) 测量时平台处于正常工作状态。

5 测量仪器

本标准中推荐使用激光干涉仪(以下简称干涉仪),角摆偏差也可使用自准直仪,测量仪器精度应满

足测量要求。

6 测量方法

6.1 轴向行程

6.1.1 测量步骤

将干涉仪严格对准平台,按照以下步骤进行轴向行程测量:
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